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2026年 10月 2日 

TMI総合法律事務所 
 
 

TMI特別セミナーのご案内 
 

「日米特許紛争データ・アップデート 

～米国無効化手続の潮流変化を踏まえたクレーム解釈の実務と、日本特許紛争の

AI統計分析～」 
 

 日  時 ： ≪会場開催≫ 

  【東京オフィス】 

  セ ミ ナ ー ：2026年11月6日（金）15：00～17：00（受付開始14：30） 

 レセプション：セミナー終了後、18：00までレセプションを行います。 

   ※立食形式による軽食で、随時退出可です。 

   ※参加申込時に、レセプションへの参加希望をご登録いただきます。 

 

 会  場 ： TMI総合法律事務所 東京オフィス 

  〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー22階 セミナールーム 

※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことがございます。 
 

 講  師 ： TMI総合法律事務所 

  村井 賢郎 パートナー弁理士 

  髙梨 義幸 パートナー弁護士 

  濱田 慧   弁護士 

 

  Bracewell LLP 

  Douglas F. Stewart マネージングパートナー 米国特許弁護士 

 

 参加費： 無料 

 

 言  語 ： 日本語、英語（通訳あり） 

 
 

TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて特別セミナーを開

催しておりますが、今回は「日米特許紛争データ・アップデート～米国無効化手続の潮流変化を踏まえたク

レーム解釈の実務と、日本特許紛争のAI統計分析～」と題するセミナーを開催いたします。 

本セミナーでは、日本企業の米国特許訴訟対応に豊富な経験を有するBracewell LLPのDouglas F. 

Stewart弁護士（同事務所知的財産訴訟プラクティスグループ・チェア）をお招きし、米国特許訴訟について

の最新動向をご紹介いただきます。米国では、 IPRの裁量的却下の拡大や査定系再審査（ex parte 

reexamination）の運用変更など、無効化手続を取り巻く環境が大きく変化しています。本セミナーでは、こう

した無効化手続の現状を最新のデータとともに概観した上で、無効化が容易でなくなった状況において重

要性を増すクレーム解釈（Markman手続）について、クレーム用語の選定戦略、手続の流れ、証拠や専門

家の役割、クレーム解釈ヒアリングの実際など、実務上のポイントを解説します。 

また、TMIでは、特許紛争に関する裁判例を継続的に調査・分析し、毎年、その統計をまとめたブログ記



 2/4 
 

事を公開しています。この取り組みを発展させ、濱田弁護士は現在、Claude CodeやCodexといったAIコー

ディングツールを活用して裁判例を構造化し、裁判所等が公表する統計では得られない粒度で分析する統

計分析ウェブサイトを制作しています。本セミナーでは、その分析から見えてきた日本の特許紛争の最新

の統計（侵害訴訟の詳細な傾向、侵害訴訟・審決取消訴訟における無効主張の成否の比較など）を共有し、

実務上の留意点を解説します。 

なお、本セミナーにご参加いただいた方には、上記ウェブサイトへの早期アクセス権を差し上げます。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

 

【概要】 

1． 開会 

2． 米国特許訴訟の実務（無効化手続の潮流変化とクレーム解釈） 

3． 日本特許紛争の AIを活用した統計分析及び訴訟戦略 

4． 質疑応答 

5． 閉会 

6． レセプション 

 

【講師紹介】 

 

村井 賢郎 

＜経歴＞ 

1993年  3月  東京学芸大学附属高等学校卒業 

1997年  3月  東京大学工学部産業機械工学科卒業 

1999年  3月  東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻修了 

1999年  4月  株式会社東芝入社 

2001年 12月  弁理士登録 

2004年  1月  バージニア州のフィネガン・ヘンダーソン・ファラボウ・ギャレット・アンド・ダナー法律事務所 

      勤務 

2004年  8月  米国パテントエージェント試験合格 

2005年  1月  株式会社東芝復帰 

2011年 11月  特定侵害訴訟代理業務付記登録 

2014年  6月  カリフォルニア州弁護士資格取得 

2014年 12月  テンプル大学ロースクール卒業（LL.M.） 

2017年  4月  TMI総合法律事務所勤務 

2022年  1月  パートナー就任 

 

髙梨 義幸 

＜経歴＞ 

2003年  3月  浅野高等学校卒業 

2007年  3月  慶應義塾大学理工学部情報工学科卒業 

2008年 11月  弁理士試験合格 

2009年  3月  慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻修了 

2012年  3月  早稲田大学法科大学院修了 

2012年 11月  最高裁判所司法研修所入所 

2013年 12月  第二東京弁護士会登録 

2014年  1月  TMI総合法律事務所勤務 

2022年  5月  カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修了（LL.M.） 

2022年  9月  シリコンバレーオフィス勤務 

2022年 11月  Baker Botts法律事務所サンフランシスコオフィス勤務 
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2023年  6月  カリフォルニア州弁護士資格取得 

2023年  7月  TMI総合法律事務所復帰 

2024年 12月  経済産業省 技術流出対策ガイダンスに関する研究会 委員 

2025年  1月  パートナー就任 

 

濱田 慧 

＜経歴＞ 

2008年  3月  慶應義塾志木高等学校卒業 

2012年  3月  慶應義塾大学法学部法律学科卒業 

2014年  3月  慶應義塾大学法科大学院修了 

2014年 11月  最高裁判所司法研修所入所 

2015年 12月  東京弁護士会登録 

2016年  1月  TMI総合法律事務所勤務 

2025年  6月  スタンフォード大学ロースクール卒業（LL.M. in Law, Science & Technology） 

2025年  9月  シリコンバレーのプロコピオ・コーリー・ハーグリーヴス＆サヴィッチ LLP勤務 

2025年 12月  ミュンヘンのバーデーレ・パーゲンベルク mbB勤務 

2026年  8月  TMI総合法律事務所復帰 

 

＜Bracewell LLP＞ 

Douglas F. Stewart 氏 

 

Doug Stewart's experience spans a wide range of technologies, including computer hardware and software, 

consumer electronics, image processing and LED technology, data transmission and encryption, telematics, 

mechanical devices, and chemical and pharmaceutical compounds, among others. A registered patent 

attorney, Doug's practice encompasses all aspects of intellectual property and technology litigation and 

counseling, including patents, trademarks, trade secrets, copyrights and domain names. He litigates patent 

and other intellectual property disputes in courts throughout the United States, including key patent 

jurisdictions such as the Western and Eastern Districts of Texas, the District of Delaware, and the Northern 

and Central Districts of California, with a particular emphasis on assisting international technology 

companies with U.S. patent issues. Doug also represents companies in Section 337 actions before the 

International Trade Commission, appeals to the Federal Circuit, and contested administrative proceedings 

before the PTAB and the TTAB. In addition, Doug represents and advises clients in connection with non-

litigated IP issues, including licensing and IP strategy; patent portfolio and prosecution management; 

technology agreements; patent royalty audits; and related diligence issues. 

 

【申込方法】 

以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。 

 

申込期間 ： 2026年 10月 2日（金）10：00～同年 10月 16日（金）17：00 

本セミナー専用申込ページ  ： https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/32500 

 

・1社 2名様まで、先着 120名様の受付とさせていただきます。定員になり次第お申込受付を終了 

いたしますので、何卒ご了承ください。 
 
 

【注意事項】 

・録音・録画はご遠慮ください。 

・恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方（企業に出向されている弁護士・弁理

https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/32500
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士の方を含む）の参加はご遠慮ください。 

・ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際には、

個別にご連絡することなくご参加をお断りする場合がございますので予めご了承ください。 

・お申込みいただきましたお客様の個人情報につきましては、TMI総合法律事務所がプライバシーポリシーに

従って適切に取り扱わせていただきます。 

・やむを得ず開催方式の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。 

・会場開催にあたり、体調がすぐれない方（発熱、咳など風邪の症状がある方を含む）は、ご参加をお控えく

ださいますようお願いいたします。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

TMI総合法律事務所 

担当：伊藤・小川・船田 

電話：03-6438-5511（代表） 

e-mail：20261106@tmi.gr.jp

 

mailto:20261106@tmi.gr.jp



